
Contents

The application of holographic interferometry to the analysis of composite materials struc­
ture, H. K&e p e l k o v a ..............................................................................................................  91

Some problems of a laser interferometric measuring system, F. P e t r u ................................ 99
Wave-guiding properties of thin film light guide made of LiNb03-single crystal, W. C iur a -

pinski, K. Goździk, M. Szustakowski, B. Św ie t l ic k i ............................................... 107
A method of measuring the delay time of the analyzing flash in flash photolysis apparatus,

B. Beba, M. Elbanowski, J. Wojtczak ....................  115
Time and space compression functions in two-dimensional description of the laser pulse propa­

gation in nonlinear medium, J. Ba d z i a k ................................................................................................119
Analysis of the reflection-transmission method for determining the optical constants on thin

films, K. Truszkowska .........................................................................................................................139
N2 laser tube transversal gas recirculation, P. G łówczewski, J. Grochowski, J. Krasiński,

A. Sier a d zan .................................................................................................................................. 145
Conditions sufficient for a one-dimensional unique recovery of the phase under assumption

df(x) 2
that the image intensity distributions: | / ( jc) |2 and --------  are known, P. K iedroń 149

dxi
A measuring setup for examination of planar optical waveguide properties, J. Kruszewski,

T. Maciak, Cz. Za ją c ..................................................................................................................................155
Planar dielectric light-waveguide produced by the method of ion exchange, J. Kruszewski,

Cz. Za j ą c ...................................................................................................................................... 161
Letter to the editor
A simple N 2 laser for dye laser pumping, M. Ł u kaszew icz , K. Ja n s e n ............................... 169
Book review

Содержание

Применение голографического интерферометра для анализа сложной структуры
материала, Г. К шепелькова ........................................................................................................... 91

Избранные вопросы лазерных интерферометрических систем, Ф. П е т р у .......................  99
Волоноводовые свойства тонкослоистого светопровода из монокристалла, В. Циу-

РАПИНЬСКЙ, К. Гозьдзик, М. Шустаковски, Б . Сь в е т л и ц к й .......................................  107
Метод измерения времени задержки импульса анализирующей лампы в установке

импульсного фотолиза, Б . Бэба, М. Э льбановски, Я. В о й т ч а к ..................................... 115
Функции временного и пространственного уплотнения в двумерном описании распрос­

транения импульса лазера в нелинейной среде, Я. Б а д з я к ....................................... 119
Анализ определения оптических постоянных тонких слоёв по отражению и пропуска­

нию, К. Т р у ш к о в с к а ................................................................. 4..................................................... 139
Азотный лазер с поперечным течением газа в канале разряда, П. Г лувчевскй, Я. Г ро-

ховски, Е. К расиньски, А. Се р а д з а н ....................................................................................... 145
Условия, достаточные для однозначной реконструкции фазы из распределений напря­

жённостей, происходимих от комплексной амплитуды и её производной, П. К е-
д р о н ь ............................'............................................................................................................ 149

Измерительная система для испытания свойств тонкослойных светопроводов, Е. К ру-
шевски, Ш. Мациак, Ч. За й о н ц ............................................................................................................155

Планарный диэлектрический светопровод, изготовленный методом ионного обмена,
Е. К рушевски, Ч. За й о н ц .......................................................................................................... 161

Письма в р е д а к ц и ю ...................................................................................................................... 169
Рецензия



Editorial Board

Z y gm u nt  Bodnar  — Chairman, M iron  G a j, Bed rich  H avelka , R oman I n g a r ­
d e n , J oachim  K lebe, J an M atysiak, M iroslav M iler , Bohdan  P ąszkow sk i, 
M aksym ilian  P luta , Z bigniew  P u z e w ic z , A ntoni Sojecki, Bogusława 
T rzebiatow ska

Editor in Chief — M iron  G aj

Vice-editor — Ireneusz W ilk

Technical Secretary — J anina  G o w in  

Editorial Office

Graphic artist 

Typographer 

Verified by 

Proof-reader 

Publisher

Institute of Physics Technical University of Wroclaw. 
50-370 Wroclaw, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Poland.

G r zeg o r z  K oterski

W anda  C hrzanow ska

R uta  C zaplińska

A n n a  F id ziń sk a

Technical University of Wroclaw, 50-370 Wroclaw, Wy­
brzeże Wyspiańskiego 27, Poland.

Optica Applicata has been published since 1971 in a non-periodical form. Starting 
from 1973 it is published as quarterly

Wroclaw Technical University Press 
50-370 Wroclaw, Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Oddano do drukarni we wrześniu 1979 r. Podpisano do druku w kwietniu 1980 r.
Papier ilustr: ki. III , 80 g, BI. Druk ukończono w kwietniu 1980 r. Zam. 1021/79. Cena zł 35,— 

W R O C Ł A W S K A  D R U K A R N I A  N A U K O W A


